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overview

Five different shortchannel effects can be distinguished:

●   velocity saturation

●   draininduced barrier lowering (DIBL)
      
●   impact ionization

●   surface scattering

●   hot electrons
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introduction

● In order to realize higherspeed and higherpacking density 
MOS integrated circuits, the dimensions of MOSFET’s have 
continued to shrink

● The power consumption of modern VLSI’s has become 
rather significant as a result of extremely large integration

● Choosing a lower power supply voltage is an effective 
method. However, it leads to the degradation of MOSFET 
current driving capability

● Scaling of MOS dimensions is important in order to improve 
the drivability, and to achieve higherperformance and higher
functional VLSI’s



   

overview

● "The story of MOSFET scaling is the history of how to prevent 
shortchannel effects (SCE)"

● SCE causes the dependence of device characteristics, such as 
threshold voltage, upon channel length

● This leads to the scatter of device characteristics because of the 
scatter of gate length produced during the fabrication process

● Moreover, SCE degrades the controllability of the gate voltage to 
drain current, which leads to the degradation of the subthreshold 
slope and the increase in drain offcurrent

● Thinning gate oxide and using shallow source/drain junctions are 
known to be effective ways of preventing SCE



   

overview

● The detrimental shortchannel effects occur when the gate length 
is reduced to the same order as the channel depth

● When the channel length shrinks, the absolute value of threshold 
voltage becomes smaller due to the reduced controllability of the 
gate over the channel depletion region by the increased charge 
sharing from source/drain

● The predominating features of SCE are a lack of pinchoff and a 
shift in threshold voltage with decreasing channel length as well as 
drain induced barrier lowering (DIBL) and hotcarrier effect at 
increasing drain voltage

● Increased charge sharing from source/drain degrades the 
controllability of gate voltage over channel current



   

overview

● Shortchannel effects (SCE) can be physically explained by the 
socalled draininduced barrier lowering (DIBL) effect which causes 
a reduction in the threshold voltage as the channel length 
decreases

● In an SOI device, SCE is also influenced by thinfilm thickness, 
thinfilm doping density, substrate biasing, buried oxide thickness 
and processing technology



   

Draininduced barrier lowering (DIBL)

● In the weak inversion regime there is a potential barrier between the 
source and the channel region. The height of this barrier is a result of the 
balance between drift and diffusion current between these two regions

● The barrier height for channel carriers should ideally be controlled by 
the gate voltage to maximize transconductance

● DIBL effect occurs when the barrier height for channel carriers at the 
edge of the source reduces due to the influence of drain electric field, 
upon application of a high drain voltage

● This increases the number of carriers injected into the channel from the 
source leading to an increased drain offcurrent

● Thus the drain current is controlled not only by the gate 
voltage, but also by the drain voltage!



   

Draininduced barrier lowering (DIBL)

● In addition to the surface DIBL, there are two unique features 
determining SCEs in thinfilm SOI devices

● Positive bias effect to the body due to the accumulation of holes 
generated by impact ionization near the drain

● The DIBL effect on the 
barrier height for holes at 
the edge of the source 
near the bottom



   

● Holes generated near the drain due to impact ionization 
accumulate in the body region, and then positively bias the body, 
reducing VT

● This positive bias effect leads to VT lowering for all gate lengths, 
including rather long gates such as 2 μm

● The hole generation rate due to impact ionization increases as 
gate length decreases under a fixed value of VD

● This effect is predominant in PD SOI nMOSFETs and results in 
socalled floating body effects (FBE)

Draininduced barrier lowering (DIBL)



   

● The DIBL effect on the barrier height for holes reduces the 
positive bias effect to the body because the accumulated holes in 
the body can more easily surmount the barrier and flow to the 
source

● As a result fewer number of accumulated holes remain which 
weakens the VT lowering

● The potential near the bottom in the thinfilm increases as gate 
length decreases due to the drain electric field

● This leads to the lowering of the barrier height for holes at the 
source edge near the bottom with shorter gate lengths

Draininduced barrier lowering (DIBL)



   

● With shorter gate lengths, the barrier height for holes near the 
bottom is lowered by the influence of the drain electric field, and 
holes accumulated in the body region can more easily flow into the 
source

Draininduced barrier lowering (DIBL)



   

Draininduced barrier lowering (DIBL)



   

● Impact ionization is the process in a material by which one 
energetic charge carrier can lose energy by the creation of other 
charge carriers

● In semiconductors, an electron (or hole) with enough kinetic 
energy can knock a bound electron out of its bound state (in the 
valence band) and promote it to a state in the conduction band, 
creating an electronhole pair

● If this occurs in a region of high electrical field then it can result in 
avalanche breakdown. This process is exploited in avalanche 
diodes, by which a small optical signal is amplified before entering 
an external electronic circuit. In an avalanche photodiode the 
original charge carrier is created by the absorption of a photon.

Impact ionization



   

Impact ionization
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